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W aparatach fotograficznych, w ktérych
ustawianie na ostrosé¢ objektywu jest usku-
teczniane przez obserwowanie zdejmowane-
zapomocg odleglosciomie-
rza, sprzezonego mechanicznie z objekty-
wem, odleglosciomierz powinien by¢
ksztaltowany tak, aby przy ewentualnem
lekkiem uszkodzeniu aparatu lub przy wa-
haniach temperatury nie powstawaly btedy
w mierzeniu odleglosci, a zatem i w usta-
wianiu na ostrosé.

W stosowanych dotychczas do powyz-
szego celu odleglosciomierzach lustrzanych,
w ktorych wiazka promieni $wietlnych lub
promieri pomiarowy jest odchylany przez
wychylanie zwierciadla, wymagana jest nie-
zwyklta dokladnosé¢ odchylenia zwierciadtia,

go przedmiotu

u-

poniewaz odchylenie promieni $wietlnych
jest rowne, jak wiadomo, podwéjnemu ka-
towi wychylenia zwierciadta. Zaréwno to-
zyska osi zwierciadla, jak i narzady, stu-
zace do przenoszenia ruchu zwierciadla na
objektyw, musza byé wobec tego wykona-
ne bardzo precyzyjnie i ulegaja wskutek
tego latwo przesunieciom, przy ktérych mie-
rzenie odleglosci i nastawianie na ostrosé
nie jest juz Scisle.

Aby uniknaé¢ stosowania zwierciadel ru-
chomych, proponuje sie, zgodnie z wyna-
lazkiem, odchylanie promienia pomiarowego
przez przesuwanie klina optycznego, ktory
moze byé utworzony z soczewek cylindrycz-
nych lub sferycznych.

Przed ptaszczyzna odbijajacg odleglo-



$ciomierza, na ktéra pada najpierw wiazka
promieni $wietlnych, zostaje umieszczony
uklad soczewek, ktéry moze nie wywieraé

zadnego dzialania optycznego. Do ‘fego ce-’
lu mozna np. uzyé¢ jednej ujemnej i jed- .

nej dodatniej soczewki cylindrycznej, - po-
siadajacych jednakowe promienie krzywi-
zny. Soczewki te moga byé umieszczone
wzgledem siebie tak, ze tworza plytke o
rownolegtych plaskich powierzchniach, a

wiec mniedziatajaca optycznie. Jezeli teraz

odchyli¢ jedna z dwoch seczewek dookota
osi jej krzywizny, to soczewki utworza klin
optyczny, odchylajacy wiazke promieni
$wietlnych lub promieri pomiarowy. Przez
odpowiedni dobér promieni’ krzywizny oby-
dwoéch soczewek mozna osiagnaé to, ze du-
ze przesunigcia soczewek wzgledem siebie
beda powodowaly zupelnie nieznaczne od-
chylenia katowe promienia pomiarowego.
Tego rodzaju odleglosciomierz moze byé
budowany ze stosunkowo duzemi toleran-
cjami, co pociaga za soba znaczne potanie-

nie produkcji. Zamiast wymienionych powy-
zej soczewek cylindrycznych moga byé sto-

sowane réwniez i plasko-wypukle soczewki
sferyczne. Zasadnicza rzecza jest, aby za-
stosowane soczewki mogly byé ustawione
tak, by nie dzialaly optycznie. Przy stoso-
waniu soczewek sferycznych istnieje po-
nadto mozliwo§¢ umieszczenia jednej z
dwoch soczewek nastawnie na czaszy ku-
listej, obejmujacej wspélny punkt srodko-
wy krzywizny, wskutek czego jednoczesnie
moga by¢ wyréwnywane bledy odlegloscio-
mierza w kierunku wysokosci i w kierunku
bocznym. . . .

Na rysunku przedstawiony jest przy-
klad wykonania wynalazku. Aparat I na

film zwojowy jest wyposazony w objektyw;

wymienny 2, ktéry w celu nastawiania na
ostro$¢ moze byé¢ przesuwany w kierunku
osiowym zapomoca wykroju $limakowego.
Ruch objektywu jest przenoszony na odle-
glosciomierz, utworzony z soczewek 3 i 4

‘przedmiotu.

- obrotowo

oraz romboidalnego pryzmatu szklanego 5.
Ptaszczyzny odbijajace sg oznaczone cyfra-

mi 6 i 7. Do nawpodl przezroczyscie posre-

brzonej lub poztoconej plaszczyzny 7 przy-
klejony jest pryzmat 8, pozwalajacy na
bezposrednie obserwowanie zdejmowanego
W przedstawionym przykla-
dzie wykonania soczewka 3 jest osadzona
nieruchomo, podczas gdy soczewka 4 jest
osadzona tak, ze moze si¢ przesuwaé wzgle-
dem soczewki 3. Soczewki moga byé réw-
niez osadzone tak, aby obydwie mogly byé
przesuwane wzgledem siebie. "Soczewka 4
jest zamocowana na wsporniku, osadzonym
na osi~9. Przenoszenie ruchu
objektywu na dajaca sie¢ przesuwaé soczew-
ke uskutecznia si¢ zapomoca kot zebatych
10, 11, 12, przyczem kolo zebate 12 poru-
sza zebatke 13, ktéra za posrednictwem
dzwigni 14 jest polaczona ze wspornikiem
15 soczewki 4. Bledy pomiarowe, wystepu-
jace z powodu zastosowania tej przektadni,
sa wyréwnywane zapomoca krzywki wyréw-
nawczej 16. Nastawianie objektywu jest
uskuteczniane zapomoca kétka nastawcze-
go 17.

Zastrzezenia patentowe.

1. Aparat fotograficzny, w ktérym. na-
stawianie objektywu jest sprzezone z rucha-
mi odleglosciomierza, znamienny tem, ze
odleglosciomierz jest zaopatrzony w urza-
dzenie do odchylania promienia pomiarowe-
go, dzialajace jako klin optyczny i utwo-
rzone z dwéch soczewek optycznych, jed-
nej — dodatniej, a drugiej — ujemne;j,
normalnie umieszczonych wzgledem siebie
tak, iz nie dzialaja optycznie.

2. Aparat fotograficzny wedlug zastrz.
1, znamienny tem, Ze uzyte soczewki sg cy-
lindryczne, przyczem ich o§ geometryczna
jest ustawiona prostopadle do plaszczyzny
pomiaru odleglosciomierza.

3. Aparat fotograficzny wedlug zastrz.



1, znamienny tem, ze uzyte soczewki sfe-
ryczne sa osadzone w ten sposéb, ze moga
sie¢ przesuwaé wzgledem siebie dokota
wspélnego srodkowego punktu krzywizny.

4. Aparat fotograficzny wedlug zastrz.
1 = 3, znamienny tem, ze wspornik soczew-
ki przesuwnej jest zaopatrzony w krzyw-
stuzaca do usuwania

ke wyréwnawcza,

btedéw pomiaréw, wynikajacych ze sprze-
zenia odleglosciomierza z objektywem.
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